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(57) Изобретение относится к области лазерной обработки материалов, а именно к получению. Способ лазерной
термической обработки состоит в нагреве поверхности обрабатываемого изделия сканирующим лазерным
лучом, отличающийся тем, что создают на поверхности изделия регулируемое по форме и размерам
равномерное по площади распределение мощности лазерного излучения при оптическом контроле положения
пятна фокусировки на поверхности изделия, температуры поверхности и распределения температуры по пятну
облучения. Устройство для реализации способа содержит лазер, фокусирующий объектив, закрепленные на
платформе сканирования, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено волоконной матрицей,
а лазер имеет несколько волоконных выходных каналов, соединенных с волокнами матрицы. Устройство
дополнительно снабжено регулируемым коллиматором и подвижным выходным объективом с возможностью
программного управления. Устройство дополнительно снабжено оптическим многоканальным пирометром,
видеокамерой и лазерным дальномером, оптически связанных с пятном лазерного облучения на поверхности
обрабатываемой детали. Технический результат - возможность термической лазерной обработки с высокой
точностью, исключение зон разупрочнения, повышение качества получаемого изделия.
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